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System czujnikow do precyzyjnych pomiaréw grubosci inline

thicknessGAUGE

Kompaktowe kompletne rozwiazanie zapewniajace
precyzyjne pomiary grubosci inline do 25 mm

Pomiar grubosci z wysoka precyzja

Systemy czujnikow thicknessGAUGE
stosowane sa do precyzyjnych pomiaréw
grubosci tasm, ptyt i arkuszy do 25 mm. Kilka
modeli z réznymi typami czujnikow, zakresow
i szerokosci pomiarowych umozliwia pomiary
grubosci inline roznych materiatow
i powierzchni, zapewniajac niezréwnany
stosunek ceny do wydajnosci.

Ten w pemi zmontowany system sktada sie
z stabilnej ramy, na ktérej zamocowane sg
dwa czujniki optyczne odlegtosci, ktore
wykrywaja grubos¢ mierzonego przedmiotu
zgodnie z roznicowg zasada pomiaru.
Czujniki sg ustawione idealnie wzgledem
siebie i skalibrowane podczas montazu.
Ponadto fabryczna kalibracja  grubosci
zapewnia wysoka precyzje.

O$ liniowa przesuwa system czujnikow od
pozycji bazowej do pozycji pomiarowe;.
Standard pomiaru  zapewniajacy  petna
automatyzacje kalibracji jest w pozycji
bazowe;.

Zasada pomiaru grubosci

Geometryczny, réznicowy pomiar grubosci
bazuje na jednym optycznym czujniku
odlegtosci po kazdej stronie materiatu.
Odlegtos¢ (= zasieg dziatania) obu czujnikéw
jest okreélana podczas procesu kalibracii
opartego na standardzie pomiaru
certyfikowanym przez DAKkS (Niemiecka
Stuzba Akredytacyjna), do ktérego grubosé
jest dodawana do sumy sygnatow czujnikow
w celu okreslenia aktualnego zakresu
roboczego.

Do wielu rodzajow powierzchni / materiatow ze
wzgledu na rézne technologie czujnikow

Czujniki trawersujace na osi liniowej

W petni automatyczna kalibracja

Zasilanie 24 V dla catego systemu

Zintegrowane oprogramowanie

W petni automatyczna kalibracja umozliwia
wiarygodne pomiary
(tutaj: thickGAUGE .laser profile)

Automatyczna kalibracja i kompensacja
temperatury

Systemy  czujnikow  thicknessGAUGE  sa
wyposazone w kalibracje na miejscu w celu
kompensacji, np. na skutek wahan
temperatur. O$ liniowa przesuwa ThickGAUGE
do pozycji bazowej. Cykle kalibracji sa
indywidualnie regulowane. Oproécz
kompensacji  temperatury  kalibracja na
miejscu  umozliwia  cykliczng  weryfikacje
prawidtowego dziatania systemu w dowolnym
momencie.



Nowa klasa do pomiar6éw grubosci inline Pomiar grubosci tor ustalony posrodku (maks. szerokosé tasmy 800 m)
Systemy  czujnikow  thicknessGAUGE  sa /

stosowane w $rodowiskach przemystowych do Pomiar grubosci trawersow (maks. szerokosé¢ tasmy 400 mm)
precyzyjnych pomiaréw grubosci tasm i ptyt.
Jednostka liniowa z napedem Pomiar toru ustalonego na krawedziach (dowolna szerokosé tasmy)

elektromechanicznym umozliwia pomiary
grubosci w trybie przesuwu. Alternatywnie, state
pomiary toru sa mozliwe do pomiaréw w 0si
(grubos¢ srodka) lub do pomiardw grubosci na
krawedziach.

Te kompaktowe systemy sktadaja sie ze
zintegrowanej jednostki liniowej ze sterowaniem i
silnikiem, kompaktowej magistrali
komunikacyjnej, jednostki automatyczne;j
kalibracji, a takze wielodotykowego komputera
PC z zainstalowanym oprogramowaniem. Caty
system zasilany jest ze zrédta 24 V.

100% kontrola jakosci podczas produkcji

Systemy czujnikéw thicknessGAUGE sa stosowane w procesach tasmowych i produkcji ptyt w celu
ciagtego pomiaru grubosci w poszczegélinych punktach pomiarowych. Systemy te sa zaprojektowane w
taki sposéb, aby mozna je byto wykorzysta¢ zaréwno jako wyposazenie poczatkowe, jak i do modernizacii
istniejacych obiektow. Oparte na wysokiej precyzji i wyposazone w inteligentna technologie, te systemy
czujnikdw sg stosowane w roznych gateziach przemystu.

Produkcja metali Przemyst energetyczny Inzynieria materiatowa
Pomiar grubosci folii metalowej, tasm Pomiar grubosci ogniw paliwowych i folii Pomiar grubosci folii, ptyt z tworzyw sztucznych,
metalowych i plyt metalowych akumulatorowej (powlekanej i niepowlekanej) materiatéw tkanych, drewna i ceramiki




Modele thicknessGAUGE

o thickness

thicknessGAUGE.laser thicknessGAUGE.confocal thicknessGAUGE.laser profile
Zastosowana technologia czujnika: Zastosowana technologia czujnika: Zastosowana technologia czujnika:
Laserowe czujniki triangulacyjne do pomiaru Konfokalne chromatyczne czujniki Czujniki profilu Blue Laser
przemieszczenia przemieszczenia

} § ) | = Zakres pomiarowy (grubos¢): 8 mm
= Zakres pomiarowy (gruboscé): 10 / 25 mm = Zakres pomiarowy (grubosc): 2 mm

, = Doktadno$¢: 0.5 um
= Doktadnos¢ =4 / =20 um = Doktadnos¢: +0.25 um
o ) o i = Czestotliwos¢ pomiarowa: do 100 Hz

= Czestotliwos¢ pomiaru: do 4 kHz = Czestotliwos¢ pomiaru: do5 kHz
Niedrogi system czujnikéw do zwyktych Idealny do pomiaréw o wysokiej Dgrfrg:iotfvgﬁogw Sitt:gtt;c:ilncyﬁh}yqp'
powierzchni, od tworzyw sztucznych po rozdzielczosci na silnie odblaskowych P Y yehp
metale i btyszczacych powierzchniach Najlepiej dopasowana linia
Kompaktowalkorlllstlrukcja eI Réyvniei do folii przezroczystej Kompensacija przechylonych paskéw
wysoka wydajnosc i doskonaty stosunek i p&iprzezroczystej

ceny do wydajnosci

Zaawansowane oprogramowanie do analizy i kontroli
Systemy thicknessGAUGE sa wyposazone w pakiet oprogramowania obstugujacy
technologie multi-touch do analizy, prezentacji i archiwizacji monitorowanych danych
produkcyjnych. Oprogramowanie to umozliwia rézne tryby pomiarowe, takie jak pomiar
stafej grubosci toru w dowolnej pozycji, pomiar profilu grubosci, pomiar kilku trendow
podtuznych, pakiet SPC i automatyczng weryfikacje mozliwosci systemu pomiarowego.
Zapewnia fatwg i szybka weryfikacje mozliwosci systemu pomiarowego, ktory jest
indywidualnie regulowany.
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Funkcje dokumentaciji i kontroli procesu

= Baza danych artykutéw

= Archiwum produkcyjne

= Oceny statystyczne

= Monitorowanie wartosci granicznych
zwracanych do produkcji (opcjonalne interfejsy
Fieldbus)

= Weryfikacja zdolnoéci systemu pomiarowego
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Dane techniczne i wymiary

Model

Opis

Nr. produktu
Szeroko$¢ pomiarowa
Zakres dziatania

Zakres pomiarowy
Maks. droga przesuwu

Doktadnos¢ "
Rozdzielczos¢
Czestotliwos¢ pomiarowa
Kalibracja
osi, napedu i C-frame

Waga

Bus terminal box i panel IPC
Wymiary bus terminal box
Napiecie zasilania
Temperatura otoczenia

2 sigma

thicknessGAUGE

thicknessGAUGE.laser

-10/200 -10/400
4350127.800 4350127.801
200 mm 400 mm
46 mm
10 mm

standardowo 480, inne
diugosci na zamdwienie

standardowo 280, inne
ditugosci na zamowienie

< x4pum

0.7 um

-25/200 -25/400
4350127.802 4350127.803
200 mm 400 mm
71 mm
25 mm

standardowo 280, inne
diugosci na zamowienie

standardowo 480, inne
dtugosci na zamdwienie

< =20 um
3.2um

up to 4 kHz

automatycznie

23 kg 30 kg

23 kg

30 kg

22 kg

300 mm x 300 mm x 210 mm

24V

up to 45 °C

Mierzona szerokos¢
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6 Dane techniczne i wymiary thicknessGAUGE

Model thicknessGAUGE.confocal
Opis -2/200 -2/400
Nr. produktu 4350127.900 4350127.901
Szeroko$¢ pomiarowa 200 mm 400 mm
Zakres dziatania 32 mm
Zakres pomiarowy 2mm
standardowo 280, inne standardowo 480, inne
Maks. droga przesuwu L P L PR
dtugosci na zamowienie dtugosci na zamowienie
Dokfadnos¢ < =0.25um
Rozdzielczos¢ 40 nm
Zakres pomiarowy up to 5 kHz
Kalibracja automatycznie
osi, napedu i C-frame 23 kg 30 kg

Waga

Bus terminal box i panel IPC 24 kg
Wymiary bus terminal box 300 mm x 400 mm x 210 mm
Napiecie zasilania 24V
Temperatura otoczenia up to 45 °C
2 sigma

Szerokos¢ pomiarowa

. Zakres dziatania
Zakres pomiarowy
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Model

Opis

Nr. produktu
Szeroko$¢ pomiarowa
Zakres dziatania
Zakres pomiarowy
Maks. droga przesuwu
Doktadnos¢ "
Rozdzielczos¢

Zakres pomiarowy

thicknessGAUGE.laser profile

-8/200
4350127.700
200 mm

standardowo 280, inne
dtugosci na zamoéwienie

300 mm x 300 mm x 210 mm

Kalibracja
osi, napedu i C-frame 23 kg
Waga
szafa sterownicza i panel IPC
Wymiary bus terminal box
Napigcie zasilania
Temperatura otoczenia
"2 sigma
Szerokos¢ pomiarowa
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Droga przesuwu

766

55.8 mm

8 mm

< +£0.5um
0.2 um
up to 100 Hz

automatycznie

22 kg

24V
up to 45 °C

-8/400
4350127.701
400 mm

standardowo 480, inne
dtugosci na zamowienie

30 kg




Modifications reserved / Y9761737-A012110MLO

Czujniki i systemy Micro-Epsilon

Czujniki i systemy przemieszczenia, Czujniki i urzadzenia pomiarowe do
odlegtosci i potozenia bezkontaktowego pomiaru temperatury

Mikrometry optyczne i $wiattowody, Czujniki rozpoznawania kolorow,
wzmacniacze pomiarowe i testujace analizatory
LED i wbudowane spektrometry kolorow

MICRO-EPSILON Headquarters

Koenigbacher Str. 15 - 94496 Ortenburg / Germany
Tel. +49 (0) 8542/ 168-0 - Fax +49 (0) 8542 / 168-90
MICRO-EPSILON info@micro-epsilon.com - www.micro-epsilon.com

Systemy pomiarowe i kontrolne do tasm
metalowych, tworzyw sztucznych i gumy

Technologia pomiarowa 3D do testowania
wymiarowego i kontroli powierzchni

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
Deborzyce 16,

62-045 Pniewy

612227 410
www.wobit.com.pl

www.wobit.com.pl





